
○事業概要（新規性、市場性等）
・液晶テレビ・パソコン・携帯電話などのデジタル家電への需要の高まる中、有力メーカーが第10世代
の生産開始をするなど、液晶パネルの一層の大型化・薄型化が進展している。
・それに伴って、液晶パネル生産において欠かせない研磨技術も効率と精度の両面で進化が求めら
れているが、従来の両面研磨機は、パネルが大型化するほど大きな回転定盤が必要で、その結果、
研磨機が大型化し、作業性が悪く、高価になるといった課題があった。

・本事業では、従来の回転式研磨と比し高度の精度を有した正方形軌跡運動機構の活用と効率的な
研磨構造の開発により、省エネ化、小型化及び低価格を実現した画期的な両面研磨機を製造・販売
する。

・販売ターゲットは、フォトマスクメーカーなどの液晶関連メーカーだが、今後様々な分野で活用が期待
できる。

コア企業：(株)メックス
（広島県府中市）
・研磨機の設計・最終組立・出荷

・現場での調整・立ち上げ

・販売先への提案

・国内を中心とした販路開拓・販売

ひろしま産業振興機
構、府中商工会議所

(株)シンテック
（群馬県藤岡市）
・研磨工程の共同開発
・研磨作業ノウハウの提供

市川物産(株)
（広島県広島市）
・国内・海外の販路開拓

・受注・販売

経営支援

営業・販売

全体統括・設計・販売

事業名： 正方形軌跡運動機構による大型化対応両面研磨機の製造・販売

①補助金
②低利融資
③信用保証
④特許料減免

①補助金
②低利融資
③信用保証
④特許料減免

技術開発・生産

地域 広島県府中市 認定日 平成２２年２月２６日 ６－２２－４４

事業分類 精密機械 テーマ分類 基盤技術

連携体の構成連携体の構成事業推進体制事業推進体制

支援予定メニュー支援予定メニュー

フォトマスクメーカー、液
晶メーカー、など

市場先

両面研磨機概観正方形軌跡の説明図


